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В ряду современных методов контроля, обеспечивающих передовой 

уровень производства, стоят высокоразрешающие методики оператив-

ной диагностики. Большими возможностями в этой области обладают 

методы импульсной голографии, основанные на применении специали-

зированных твердотельных лазеров. Разнообразие областей практиче-

ского применения требует разработки многофункциональных лазерно-

голографических систем, обеспечивающих голографическую запись ши-

рокого класса диффузно-отражающих объектов, объемных сцен, изделий 

электронной техники, деталей машин и механизмов.  

Предлагаемая лазерно-голографическая система является усовершен-

ствованием системы, описанной в [1]. Источником излучения для вы-

полнения операций диагностики путем оперативной записи голограмм 

на фототермопластические материалы является двухканальный Nd:YAG-

лазер с улучшенной пространственной структурой ИК-излучения основ-

ной частоты [2]. При записи голограмм Френеля глубина сцены голо-

графирования и площадь проявления голограмм на поверхности фото-

термопластического материала увеличиваются. Наряду с сужением спек-

тра излучения для экспонирования решается задача устранения про-

странственно-временных неоднородностей в поперечной структуре пуч-

ка ИК-излучения основной частоты. Предложен метод улучшения про-

странственной структуры ИК излучения в процессе генерации, основан-

ный на использовании пассивного резонатора. Кроме того, в системе по-

вышена эффективность проявления голограмм за счет создания управ-

ляемого узла лазерного проявления. В нем осуществляется изменение 

скорости проявления и прерывание процесса по достижении заданных 

значений ДЭ голограммы.  
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